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摘要(译)

通过利用用于在基板上形成有机层的沉积设备制造有机发光显示设备的方法包括：将基板固定到用于形成公共层的掩模组件或用于
在加载单元中形成图案层的掩模组件;当一个或多个沉积组件与基板分离时，通过将沉积从沉积设备的沉积单元中的一个或多个沉积
组件排出的沉积材料沉积到基板上，同时基板相对于基板移动，形成中间层第一输送单元或更多的沉积组件;将完成沉积的基板与用
于形成公共层的掩模组件或用于在卸载单元中形成图案层的掩模组件分离。
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